
Anwendungsbeispiele
CHRocodile MI5 – Optischer Sensor

Solarzellen-Wafer auf Förderband berührungslos vermessen



Einige Fakten:

ÅBerührungsloses Erfassen der Wafer-Dicke

ÅModularer Aufbau Ĕbis zu 5 unabhängige Kanäle

ÅHoher MessabstandĔkeine Kollisionsgefahr zw. Sensor und Wafer

ÅKeine nachträgliche Kalibrierungen notwendig

ÅGleichzeitige Abstandsmessung möglich

Eine sehr einfache und hochgenaue Abstands- und
Schichtdickenmessung von Wafern & Solarzellen
bietet der Sensor CHRocodile MI5 von Precitec
Optronik.

Er ist in der Lage, berührungslos und von einer Seite
Wafer und Solarzellen sehr exakt zu vermessen. Der
Sensor kann leicht in den Produktionsprozess
integriert werden. Die Messdaten können in Echtzeit
ausgelesen werden.
Der Sensor steht in drei Ausführungsvarianten mit
unterschiedlichem Messbereich zur Verfügung.

Kontakt:
Precitec Optronik GmbH  · Raiffeisenstrasse 5  ·63110 Rodgau (Germany) 

Tel.: +49  (0) 6106 / 8290-0, Fax: +49 (0) 6106 / 8290-26, 

Internet: www.CHRocodile.de, E-Mail: info@precitec-optronik.de

Sensor Eigenschaften

ÅHohe Messrate:                  4 kHz

ÅHohe Genauigkeit (in  Si): bis zu 70 nm *

Åz-Auflösung:                        bis zu 1 nm *

ÅLaterale Auflösung: 6,5 µm

ÅMessen auch von GaAs

ÅRobuster Messkopf ohne Elektronik und Lichtquelle

ÅSi-Dicke von 6 µm bis 1 mm* In Abhängigkeit von der verwendeten Auswerteeinheit
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Beispiel: Dicken-Profilschnitt von einem String-Ribbon Solar-Wafer 

http://www.chrocodile.de/

